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   28598:درس شماره

مبانی ساخت در مقياس نانو :درس نام

 

  3: واحد نهیشیب و نوع  نظری: درس نوع 

  :ازیهمن  : ازیشنیپ 

  : ارائه مسالین نیاول  کارشناسی ارشد: مقطع 

  : شیرایو نیآخر  طراحی کاربردی: گروه 

 
 

  :اهداف

 

 :سرفصلها

  (MEMS)ای بر سیستمهای مایكروالكترومكانیكیمقدمه -1

 و خواص مكانیكی آنها MEMS آشنایی با مواد  -2

 فرایندهای آماده سازی قرص سیلیكون  -3

 روشهای ساخت قرص 3-1     

 اکسیداسیون سیلیكون 3-2     

  (Doping)دوپینگ بر روی سیلیكون  3-3     

  (Ion Implantation)کاشتن یون  3-4     

  (CVD )لایه نشانی بخار شیمیایی 3-5     

 (PVD) لایه نشانی بخار فیزیكی 3-6     

 Evaportionتبخیر  3-7     

 Epitaxyرونشانی  3-8     

 روشهای انتقال الگو به قرص -4

 (Optical Lithography)لیتوگرافی نوری 4-1   

     (Pattern design)قواعد طراحی الگو 4-2   

 ساخت ماسك 4-3   

  (Wet etching)زدایش تر 4-4   

 (Dry etching)زدایش خشك 4-5   

 روشهای تولید در ابعاد مایكرو -5

 طراحی مراحل ساخت برای یك محصول خاص )ارائه مثال( 5-1  

 ایمایكرو ماشین کاری کپه 5-2  

 اصول طراحی پروسه     5-3  

 RIEزدایش پلاسما و  4- 5  
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 مایكرو ماشینكاری سطحی  5-6

 LIGAفرایند 5-7

 تنظیم و موقعیت دهی قرص 5-8

 معماری قرص سیلیكون -6

 مثالهای کاربردی 6-1   
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